












































专利名称(译) 超声诊断系统

公开(公告)号 US20180042579A1 公开(公告)日 2018-02-15

申请号 US15/561008 申请日 2016-03-23

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

当前申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

[标]发明人 UNO TAKAYA

发明人 UNO, TAKAYA

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/54 A61B8/4433 A61B8/14 A61B8/4427 A61B8/465 A61B8/467 A61B8/462

优先权 2015062467 2015-03-25 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种超声波诊断系统，其中超声波诊断装置由前端（FE）装置和
后端（BE）装置构成。BE设备配有两个传感器对。每个传感器对都由光
线传感器和物体检测传感器配置而成。当未检测到物体时，控制单元基
于光检测值自适应地设置背光级。当物体传感器检测到物体时，来自与
所述物体相邻的光检测传感器的光检测值被丢弃。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ec6da26c-e00e-4fe9-b879-95ea9bce5cc0
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http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180042579%22.PGNR.&OS=DN/20180042579&RS=DN/20180042579

